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TES-9000WY Vakumlu Tam Spektrum Dogrudan Okumali Spark (OES) Spektrometre




TES-9000WY Dogrudan Okumali Spektrum Analizorii

® Eski tip hantal ve karmasik fotomultiplikatorlii analog sistemlerin yerine diinyanin en gelismis
ikinci nesil tam spektrum spektrometre teknolojisi kullaniimistir. Bu sayede kanal sayisi Gizerinde
herhangi bir sinirlama kalmamistir.

® Avrupa teknolojisini kullanan CCD ile tam spektrum vakum spektrometre.

® Teklif kapsaminda kanal sayisi sinirlamasi bulunmadigindan, matris araligi icinde kanal ekleme
ve degistirme yapilabilir.

® Donanimda herhangi bir degisiklik veya ekleme yapilmadan farkh bazlara gegis yapilabilir.

® Kararli, glivenilir ve bakim gerektirmeyen vakumlu sabit sicaklikl 1sik odasi kullanilmistir. Uzun
ve kisa dalga boylu elementlerle ilgili teknik sorunlari c6zmek icin ¢ift 1sik odasina ihtiyag
duyulmamaktadir.

®  Ustiin veri kararliligi: Ayni numune farkli zaman periyotlarinda analiz edilerek tutarli sonuglara
ulasilabilir.

® Standart metal analiz verilerini iceren ve cihaz tarafindan analiz edilen numune modelini
otomatik olarak tanimlayabilen bagimsiz bir veri tabani. Bir¢ok kolay gegis yapilabilen dil
secenekleri.

® (Cesitli stibstrat ayarlari. Kolay gecis imkani.

® Kompakt boyut ve hafiflik, tasima ve kurulum islemlerini hizli ve pratik hale getirir.

® Yiksek entegrasyon, glvenilirlik ve stabilite.
® Muadil spektrometrelere gore diisiik sarf malzemesi ve %50 daha az enerji tiiketimi

® Kullanim ve bakim kolaylig.



Teknik Ozellikler:
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Yiksek performansi ve glvenilir tasarimi, yenilikci optik sistemi ve genisletilmis
dalga boyu araligiyla dogrudan okuma spektrometreleri, 6nemli elementlerin
dogru kimlik tespiti ve iz analizini saglar. Cihaz, son derece diisiik algilama
limitlerine ve mikemmel uzun vadeli stabiliteye sahiptir; analiz sonugclari dogru
ve tekrarlanabilir olmaktadir, Tronic lider CCD dedektoérlerini dijital okuma
teknolojisi ile birlestirerek cihazin genel tasarimini geleneksel fotomultiplikator
tlpu teknolojisine Ustin kilmistir ve bu teknoloji, giderek metal Gretimi, isleme
ve dokiim endustrilerinin birinci tercihi olmustur.

Tam spektrumlu dogrudan okuma spektrometresinin algilama dalga boyu
araligi 140-800 nm'ye ulasmakta olup, CCD spektroskopisi alaninda algilamanin
alt ve Ust limitleri arasinda en iyi konumda yer almaktadir. Daha diistk dalga
boyu analiz aralig1 sayesinde, tam spektrumlu cihaz, karbonun algilama limitini
20 ppm'ye kadar disurebilir..

Cihaz, en yeni CCD kati hal dedektor teknolojisini, optimize edilmis piksel
¢oziiniirltigi (12 pm) ve en son izgara spektrometrisi teknolojisini birlestiren

\ yepyeni bir optik sistem tasarimina sahiptir. Bu, dijital cagda dogrudan okuma

spektroskopisinin en son teknolojisini temsil etmektedir.

Vakum spektrometre sistemi, dedektor olarak 4800 piksele kadar kapasiteye
sahip birden fazla dogrusal dizi CCD kullanmakta ve analiz bandi iginde tam
spektrum alimini gerceklestirmektedir. Her bir element, 1-7 spektral cizgi ile

| analiz edilir, genis dinamik aralik, kapsamli ¢cikti ve dogru sonuglar elde edilir.

CCD dedektorleri, analiz bandindaki tim spektral gizgilerin eksiksiz bir sekilde
alinmasini saglayacak sekilde yerlestirilmistir ve ayni elementin birden fazla
spektral gizgisi ayni anda tespit edilerek otomatik segim ve ¢ikis saglanir.

Cihaz, dogrudan isik yolu giris penceresinde MgF2 malzemesi kullanarak,
cihazin ultra diisiik ultraviyole (VUV) spektral sinyallerini kolayca analiz
etmesini saglar.




Cihaz geleneksel argon arindirma sistemine kiyasla biiylk avantajlar sunan
yenilik¢i bir vakum optik odasi tasarimina sahiptir. ilk olarak, cihaz calismadig
zamanlarda optik odanin argon ile siirekli olarak arindiriimasina gerek yoktur,
bu da argon tiiketimini 6nemli 6lclide azaltarak musterilerin kullanim
maliyetlerini dislirmektedir.

ikinci olarak, cihazin vakum optik sistemi, soguk baslatma (kapali durumdan
acilma) durumunda cihazin 30 dakika icinde stabil bir calisma durumuna
gelmesini saglar. (Geleneksel argon arindirma sistemi, stabil ¢alisma durumuna
ulasmak icin 1-2 saatlik bir stireye ihtiyac duyar.)

Ultra dislik ultraviyole spektral sinyallerin tespiti icin mikemmel tasarima sahip
ve stabil performans gosteren bir vakum sistemi gereklidir. Cihazin vakum
sistemi, en son teknoloji vakum pompalariyla ¢calismakta olup, sistemin
glvenligini artirmak amaciyla giivenlik solenoid vanalari ile donatilmistir.

Vakum sistemi, misteri ihtiyaglarina gore istenen vakum seviyesine
ayarlanabilir. Vakum odasinin ¢alisma durumu, yazilimin dijital ekrani izerinden
gercek zamanli olarak izlenebilir.

Optik sistem, spektrum cizgilerini otomatik olarak tarayarak alimin dogrulugunu
garanti eder ve yorucu zirve tarama islemlerini ortadan kaldirir. Tam spektrum
teknolojisi, 151k yolunu otomatik olarak izler ve ayarlar. Numune uyarildiginda,
cihaz her bir CCD Uzerindeki spesifik spektrum cizgisini otomatik olarak
tanimlar, bunu orijinal depolama gizgisiyle karsilastirir, kayma pozisyonunu
belirler ve analiz ¢izgisinin mevcut piksel konumunu 6l¢iim icin bulur.

Sicakhk, hava basinci ve titresim gibi faktorlerden kaynaklanan spektrum
kaymalari bu sekilde ortadan kaldirilir; geleneksel fotomultiplikator tlipU
teknolojisiyle elde edilen spektrumlar, manuel olarak hassas ayar ve genis bilgi
birikimi gerektirmektedir. Tam spektrum teknolojisi, otomatik ve hizl bir sekilde
bu sorunlari ¢6zerek zahmetli manuel islemlerden ve insan hatalarindan
kacinilmasini saglar.
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Cihaz Tam Spektrumlu Dogrudan Okuma (TSA) teknolojisini kullanmaktadir. Bu
teknoloji sayesinde cihaza yeni spektral gizgiler ve matrisler kolaylikla
eklenebilir; ayrica herhangi bir donanim degisikligine gerek kalmadan ¢ok
matrisli analiz gercgeklestirilebilir.

Kullanicilar, kullanim sirasinda ihtiyaclarina gore cihaza yeni matris ve element
turleri ekleyebilir ve bu islemler sahada pratik bir sekilde tamamlanabilir.




Cihazin spark hiicresi tamamen yeniden tasarlanmistir. Geleneksel spark
hicresinin avantajlarini korurken, yeni uygulama gereksinimlerine yanit verecek
sekilde optimize edilmistir.

Spark hiicresi, sizdirmaz (kapali) yapida tasarlanmistir. TUm yapi, cihaz uzun
sureli yuksek sicaklikl spark uyarimiyla galisirken spark hiicresinin yapisal
stabilitesini koruyacak sekilde saglamdir.

Yapisal tasarimdaki iyilestirmelerle argon gazi akisinin enjeksiyon yoni optimize
edilmistir. Bu sayede spark uyarimi sonrasi olusan kalintilar 6nemli 6lciide
azaltilmis, spark hiicresinin temizligi ve bakimi daha kolay hale getirilmistir.

Cihaz a¢ik numune platformu tasarimini korumaktadir. Bu sayede numune
yerlestirme ve analiz islemleri kolaylasmakta; 6rnekleme sireci, geleneksel
spektroskopi yontemlerine kiyasla daha pratik hale gelmektedir. Elektrot aralig
disinda 6zel bir ayar gerektirmemektedir.

Cihaz, benzersiz bir jet elektrot teknolojisi (JET STREAM) kullanmaktadir.
Uyarim sirasinda elektrotun cevresinde bir argon jet gaz akisi olusur. Bu
teknoloji su avantajlari saglar:

e Uyarim noktasindaki argon gaz akisi, dis ortamdan gelebilecek
parazitleri dnleyerek uyarim siirecinin kararliigini garanti eder.

e Argon tliketimini azaltarak kullanicilarin igletme maliyetlerini diigiiriir.

e Numune platformunun sizdirmaz (kapal) olmasina gerek kalmaz; bu
sayede teller gibi kii¢lik numuneler de adaptér yardimiyla kolaylikla
analiz edilebilir.

Cihazin 151k giris yolu tasarimi son derece basittir. Isik giris yolunun vakum
sistemiyle dogrudan baglantili olmasi sayesinde, kullanilan iki mercek ile 1sik
giris penceresinin vakum korumasi ile toz korumasi birbirinden ayrilmistir.

Bu tasarim, bakim ve temizlik islemlerini oldukga pratik hale getirir ve
kullanicilar bu islemleri glinliik kullanim sirasinda kendileri kolaylikla
gerceklestirebilir.

Benzer Urinlerin 151k giris penceresi genellikle karmasik bir yapiya sahiptir. Bu
nedenle temizlik islemi uzmanlik gerektirir ve hatali miidahaleler vakum
sistemine zarar verebilmektedir.




Spark kaynagi ve okuma sisteminde en son teknoloji kullaniimaktadir. Cihazda
senkronize gercek zamanli dijital okuma teknolojisi uygulanmaktadir; bu
sayede, geleneksel sirali okuma teknolojisine kiyasla analiz siiresi kisaltilmakta
ve veri kararliligi d6nemli 6l¢lide artirilmaktadir.

Tam dijital plazma spark i1sik kaynagi teknolojisi kullanilmakta olup, tiim uyarim
parametreleri kullanici arayiizii lizerinden, kullanici tarafindan gergek
ihtiyaclara gore 6zellestirilebilmektedir.

Devre sistemi, optik sistemden tamamen ayrilmig sekilde tasarlanmig ve isik
odasinin disinda tek bir alanda konumlandirilmistir. Bu tasarim, cihazin is
dagihmini blyiik dlgtide iyilestirmekte ve bakim islemlerini son derece
kolaylastirmaktadir.

i

Cihazin isletim yazilimi son derece basit ve 6grenmesi kolaydir; Spektral cihazlar
hakkinda bilgi sahibi olmayan operatorler bile, yalnizca kisa bir egitimle cihazi
kullanabilmektedir.

Ayni zamanda cihaz tasarimi, her asamada kullanici odakh bir yaklasimi
yansitmaktadir. Bu sayede cihazin kullanimi ve bakimi, kullaniciya yonelik
kolayliklari ve insan merkezli tasarim anlayisini her yoniyle yansitmaktadir.




Teknik Parametreler:

TES-9000WY spektrometresi, kati metal numunelerde elementlerin kantitatif analizinde ve malzeme
iceriklerinin tanimlanmasinda kullaniimaktadir. Optik sistemde CCD dedektdr kullaniimakta olup,
spektral aralik tim tipik malzeme gruplarini kapsamaktadir. Cihaz, argonla arindirmali spark hiicresi ile
donatilmis olup; acik tasarimli spark hiicresi, farkh sekil ve boyutlardaki numunelerin analizine uygunluk
saglamaktadir.

1. Optik Sistem:
e Paschen-Runge konfigiirasyonu, Rowland ¢emberi optik sistemi

e Rowland ¢cemberi ¢api: 401 mm

e  Etkili dalga boyu araligi: 140 — 800 nm

o Dedektor: Coklu yiksek performansli lineer dizi CCD'ler

e Optik oda sicakhgi: Otomatik sabit sicaklik kontroli ile 34 £ 0.5 °C

e Piksel ¢ozlinlirlGgi: 12 pm

e lzgara ¢izgi yogunlugu: 2400 cizgi/mm

e Birinci mertebe spektral sagilma: 1.1 nm/mm

e Harici giris penceresi: Kolay temizlik ve degisim imkani saglar

e Otomatik tepe bulma algoritmasi sayesinde Ustiin drift diizeltmesi (0.1 piksel hassasiyet)

e Yeni nesil gelistirilmis vakum teknolojisi sayesinde mikemmel UV hassasiyeti

2. Optimize Ornekleme Asamasi:
e Acik numune platformu tasarimi, bliyiilk numune testlerinin gereksinimlerini karsilamaktadir
e 4 mm numune platformu analiz boslugu
e "Jet Elektrot" teknolojisi, kiicik numuneler ve karmasik geometrili numunelerle kolayca basa cikar
e Diisuk argon tiuketimi, bekleme sirasinda bekleme akisi gerekmez
e Evrensel ayarlanabilir numune adaptori
e Farkh substratlar, karsilik gelen spark hiicreleri ile kolayca degistirilebilir
e Optimize edilmis yabanci madde giderme sistemi

e Miukemmel isi dagilimi igin saglam bakir numune platformu



3. Dijital Plazma Jeneratérii:
Dijital plazma spark 151k kaynagi teknolojisi

Kompakt tasarim ve yari iletken kontrol teknolojisi sayesinde yiiksek verimlilik

Yiiksek Enerji On ignisyon Teknolojisi (HEPS)

Uyarim parametreleri, kullanici arayizii Gzerinden gercek ihtiyaclara gore kullanici tarafindan
Ozellestirilebilir

Frekans: 100 — 1000 Hz

Akim: 1 -100 A (Darbe/Pulse)

Ayarlama parametreleri

4. Bilgisayar:
islemci: AMD Dual-core 64X2 5200+

Cipset: AMD 690G + AMD SB600
Bellek: 1 GB DDR 2
Sabit Disk: >250 GB
Optik Strticii: DVD

Ekran: 19 ing LCD ekran

5. Veri Gikisi:
Veriler birden fazla veri formatinda saklanilabilir.

Cesitli standart yazici ekipmanlarina baglanabilir

Veriler internet Gzerinden uzaktan génderilebilir

6. Yazilim:
Windows 10 isletim sistemi

Spektrometre isletim yazilimi

istege bagli veri bakim programi



7. Yazilim Ozellikleri:

Yiiksek Analitik
Operasyon
Kapasitesi

Calisma egrisinin tamaminin veya bir kisminin standartlastiriimasi,
tek nokta veya cift nokta kalibrasyon yontemlerinin kullaniimasi
Tip kalibrasyon fonksiyonu

Kalibrasyon ve analiz sirasinda tekrar edilebilirlik kontrolleri
yapilmasi

Yeni bir kalibrasyon egrisinin eklenmesi

Mevcut analitik egriye yeni standartlarin eklenmesi

i¢c standart kalibrasyon fonksiyonu, matris kalibrasyon fonksiyonu
Analiz hatlarinin otomatik olarak degistirilmesi

Analiz sonucu, analiz egrisinin araligini asmasi durumunda, otomatik
hesaplama ve isaretleme

Zengin Veri Cikis
Formati
Konfigiirasyonlari

Kullanici tanimli tespit edilecek elementler ve goriintiileme sirasi
Kullanici tanimh tespit/cikti/kayit edilecek element turleri

Kullanici tanimli tespit/cikti/kayit edilecek ondalik basamak sayisi
Kullanici tanimh numune adi

Birden fazla ilgili spektral cizgiye ait kitle ylzdesi ve kitle ylzdesi
analiz sonuglari, malzeme icerigi seklinde cikti alinabilir

Isik siddeti biciminde yogunluk ciktisi, katsayi kalibrasyon yogunluk
katsayisi ve diizeltme kalibrasyon yogunluk katsayisi analiz sonuglari
Herhangi bir sayida kivilcim (uyarim) élciminin ortalamasi,
standart sapmasi ve bagil standart sapmasi hesaplanabilir

Veri Depolama ve
Cikt1 Alim
Fonksiyonlan

Veriler sistemin kendi veritabani araciligiyla depolanabilmektedir
Veriler gesitli formatlarda saklanabilmektedir

Veriler tekil 6lgim verisi ve/veya birden fazla testin ortalamasi olarak
kaydedilebilmektedir

istatistiksel veriler depolanabilmektedir

Kaydedilen veriler manuel veya otomatik olarak aktarilabilmektedir
Tekil 6l¢im verisi ve/veya birden fazla testin ortalamasi
yazdirilabilmektedir

Yazdirilabilir istatistiksel veriler desteklenmektedir

Tum kaydedilen veriler manuel veya otomatik olarak
yazdirilabilmektedir

Hata Tanilama/Teghis
Foksiyonlan

Argon gaz basing monitori

Vakum durumu monitori

Otomatik spektral sapma kontroli

Cihaz standardizasyon prosediirleri ve hata mesaji kaydi

Cihaza kaydedilen tim spektrum verileri goriintilenebilir ve mevcut
test spektrumlariyla karsilastirilabilir




e Veritabani ve kullanici taniml giris fonksiyonu
e Veritabanini Excel tGzerinden ice/disa aktarma fonksiyonu
Diger Ozellikler e  Kullanici tanimli formdil giris fonksiyonu

8. Cihaz Boyutu

o Yikseklik: 450 mm

e Uzunluk: 750 m

e  Genislik: 800 mm

e Agirhk: 150 kg (vakum pompasi harig)

9. Giig:

e AC220V/50Hz

e Maksimum gli¢: 1500 W

e Ana Unite: 800 W

e Vakum pompasi: 600 W

e Bilgisayar: 100 W

e Bekleme giicii: 70 W

e 16 Avyavas eriyen sigorta (slow blow fuse)

10. Argon Gaz Beslemesi:

*  %99.999 saflikta saf argon ve 6zel basing disiriici vana ile kullanim gerektirir
e 4-5 bar gaz basinci ve bakir boru ile gaz iletimi saglanmaktadir




Kullanilan Ana Komponentler:

Numara Komponent Adi Komponent Markasi Mensei Ulke
1 Lineer CCD Toshiba Japonya
2 Kirinim Izgarasi JY Fransa
(Grating)

3 Optik Lensler Zeiss Almanya

4 Optik Fiber Agilent Amerika Birlesik
Devletleri

5 Yarik (Slit) Lenoxlaser Amerika Birlesik
Devletleri

6 Filtre TDK Japonya

7 Basing Sensorleri SSI Amerika Birlesik
Devletleri

8 Solenoid Valf Burkert Almanya

9 Isik Kaynagi Moduli wy Cin

10 Kontrol Modiili wy Cin

11 Veri Modiilu WYy Cin

12 Vakum Optik Moduli WYy Cin

13 Uyarim istasyon WYy Cin

Modulu

14 Sistem Yazilimi wy Cin

15 Bilgisayar - Cin

16 Yazicl HP Cin

17 Standartlar Ulusal Standartlar Cin




Nikel Baz Egrileri:

Ni-001 Ni-002 Ni-003 Ni-004
Numara
Element | Incoloy Alasim Inconel Alagim Hastelloy Monel Alagim

1 C 0.01-0.15 0.005-0.3 0.005-0.5 0.005 -0.5
2 Si 0.1-24 0.002-3 0.002-2 0.002 -5
3 Mn 0.2-1.5 0.001-3 0.001-2 0.001-3
4 P 0.001-0.04 0.001-0.04 0.001-0.04 0.001 -0.04
5 S 0.001-0.1 0.001-0.1 0.001-0.1 0.001-0.05
6 Cr 16.7-22 10-25 0.001-25 0.001 -0.52
7 Fe 30-45 0.01-30 3-22 0.001-2
8 Mo 0.06-2.7 0.01-15 5-35 0.005-0.3
9 Cu 0.03-1.7 0.01-2.5 0.01-3 20-35
10 Al 0.01-0.5 0.002-3 0.002-1 0.002 -4
11 Ti 0.06-0.8 0.001- 3.2 0.001-0.1 0.001-1
12 Nb 0.002-6 0.002-6 0.002-3 0.002-0.3
13 Vv 0.001-1 0.001-1 0.001-1 0.001-0.3
14 w 0.01-5 0.01-5 0.01-7 0.01-7
15 Co 0.1-1.1 0.01-1.5 0.01-3 0.01-0.2
16 Ni margin margin margin margin




Cihaz igerigi:

Numara isim Ozellikler Unite | Sayi Aciklama
1 Ana Sistem (Host) TES-9000WY Kule 1 -
2 Spektral Kalibrasyon ve - Adet 2 -

Kontrol Ornekleri

3 Bilgisayar Marka Makine Kule 1 -
4 Yazici HP D1000 Kule 1 -
5 Gaz Boru Hath - Metre 2 -
6 G Kablosu 1.5m Adet 1 -
7 Sinyal iletim Hatt 24AWG/4P Adet 1 -
8 isletim Yazilimi TES-9000WY Adet 1 -
9 Kullanim Kilavuzu TES-9000WY Adet 1 -
10 Sertifika TES-9000WY Adet 1 -
11 Tam Paket Listesi - Adet 1 -
12 Araclar ve Sarf Parca - Adet 1 -

Listesi
13 Garanti Belgesi - Adet 1 -
14 Kurulum Kabul Teslimat - Adet 1 -

Formu




Sarf Malzemeleri ve El Aletleri:

Numara Parga Seri isim Ozellikler Unite Sayi
Numarasi
1 CB-4 Elektrot Temizleme 4mm Demet 1
Firgasi
2 ST-0034 Polar Mesafe Olger - Adet 1
3 AK-1 Altigen Anahtar - Takim 1
Takimi
4 FQ-011 Egzoz Gazi Filtre - Adet 1
Tanki ve Baglant
Elemani
5 FQ-012 Egzoz Filtre - Adet 2
Elemani
6 FQ-013 Egzoz Gazi Filtre - Metre 1
Borusu
7 GN-109 Boga Soketi (Bull iki Ggli Adet 1
Socket) cekirdek delik
8 SC-001 Altigen Soketli M6*8 Adet 4
GOmme Basli Vida




Opsiyonel Aksesuarlar:

Numara isim Model Agiklama
2 Ana Sistem Kabini - istege Bagl
3 Bilgisayar Kabini - istege Bagl
4 Regiileli Gii¢c Kaynagi - istege Bagli (3 KVA)
5 Argon Saflastirici - istege Bagl
6 Taslama Makinesi M PJ-1A istege Bagl
7 Karbon-Silisyum Olgiim Cihaz - istege Bagli
8 Termometre - istege Bagli
9 Oguitme Ornekleri icin Taglama - istege Bagli

Tekerlegi
10 Kiiclk Torna Tezgahi - istege Bagli
11 Kesim Makinesi - istege Bagl
12 Argon Tipii icin Ozel Basing - istege Bagli
Gostergesi




